画像電子学会
第４回ＶＭＡ研究会のご案内
ＶＭＡ研究会では、ネットワーク化された情報家電・画像家電ともいうべき製品・システム群を対象に必要な技術の研究成果を集め、情報交換を行う場を提供しております。
第４回ＶＭＡ研究会では、“文化遺産に関するＶＭＡ応用”というテーマを設けて、以下のようなプログラムで実施されます。多数のみなさまのご参加をお待ちしております。
日時：２０００年１月２１日（金）　１２：３０～１６：３０
場所：国立歴史民俗博物館　会議室
　　　千葉県佐倉市城内町１１７

　　（所在地は http://www.rekihaku.ac.jp/ を参照）

テーマ: 文化遺産に関するVMA応用
参加費：１０００円（資料代）
12:30-12:35 座長　開会挨拶
12:35-13:10 安達文夫，鈴木卓治：　国立歴史民俗博物館
            「博物館ディジタルアーカイブの動向」
13:10-13:45 工藤芳明：　大日本印刷 Ｃ＆Ｉ研究所
           「ループル美術館のアーカイブとコピー防止」
13:45-14:20 福武 謙 (交渉中)：大日本印刷 Ｃ＆Ｉ総合企画開発本部
           「世界文化遺産の画像処理」
14:20-14:55 間瀬健二：　国際電気通信基礎研究所
           「メタミュージアム構想とモバイルガイドシステム」
14:55-15:00 座長　閉会挨拶
15:00-16:30 見学会（予定）
事前参加申し込みは、下記の参加申込書に必要事項をご記入のうえFAXで事務局までお送り頂くか、画像電子学会のホームページ（http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/iieej/）から行って下さい。また、当日も受け付けております。

FAX送付先　03-5403-7572　　　　　　　　　　　画像電子学会事務局　行
第３回ＶＭＡ研究会　参加申込書
年　　月　　日
ご氏名


ご所属・ご連絡先


電話
FAX

電子メール

